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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ

1.1 Изучить основные принципы мехатроники, научиться анализировать и проектировать мехатронные системы и их

элементы на стратегическом, тактическом и исполнительном уровне. Научиться анализировать и создавать

мехатронные модули под современные технологические задачи.

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок ОП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Инженерное прототипирование

2.2.2 Инжиниринг оборудования и технологий обработки материалов давлением

2.2.3 Научно-исследовательская практика

2.2.4 Инжиниринг оборудования и процессов для непрерывной разливки стали

2.2.5 Математические методы в инжиниринге технологических машин и оборудования

2.2.6 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.7 Преддипломная практика

2.2.8 Автоматизация процессов на основе технологии цифровые двойники

2.2.9 Управление промышленным оборудованием с ЧПУ

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ФОРМИРУЕМЫМИ

КОМПЕТЕНЦИЯМИ

ПК-1: Способность анализировать производственные процессы различных комплексов и машиностроительных

производств

Знать:

ПК-1-З1 Знать анализ структуры производственных процессов, мехатронных систем и их модулей на стратегическом,

тактическом и исполнительном уровне

ОПК-5: Способен разрабатывать аналитические и численные методы при создании математических моделей

машин, приводов, оборудования, систем, технологических процессов

Знать:

ОПК-5-З1 Знать анализ, разработку и проектирование мехатронных систем, машин, приводов, оборудования, систем и

технологических процессов.

ПК-1: Способность анализировать производственные процессы различных комплексов и машиностроительных

производств

Уметь:

ПК-1-У1 Уметь анализировать структуру производственных процессов, мехатронных систем и их модулей на

стратегическом, тактическом и исполнительном уровне

ОПК-5: Способен разрабатывать аналитические и численные методы при создании математических моделей

машин, приводов, оборудования, систем, технологических процессов

Уметь:

ОПК-5-У1 Уметь формулировать требования, анализировать, разрабатывать и проектировать мехатронные системы,

машины, приводы, оборудование, системы и технологические процессы.

ПК-1: Способность анализировать производственные процессы различных комплексов и машиностроительных

производств

Владеть:

ПК-1-В1 Владеть алгоритмами анализа технологических процессов и процессным подходом

ОПК-5: Способен разрабатывать аналитические и численные методы при создании математических моделей

машин, приводов, оборудования, систем, технологических процессов

Владеть:

ОПК-5-В1 Владеть алгоритмами анализа и составления требований, а также программными средствами для разработки и

проектирования мехатронных систем, машин, приводов, оборудования, систем и технологических процессов.


